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Przedmioty obieralne z zakresu
43 | Przedmiot obieralny 01: Wprowadzenie do systemow pomiarowych 30 30 30 3
44 | Przedmiot obieralny 02: Podstawy projektowania o$wietlenia LY 45 15 30 . 30 3
45 | Przedmiot obieralny 03: Fotometria 30| 15 15 15 15
46 | Przedmiot obieralny 04: Rejestracja i przetwarzanie sygnalow pomiarowych 30 30 30
47 | Przedmiot obieralny 05: Sprzet o$wietleniowy LY 45 15 30 . 30
48 Przedn}mt ob{eralny OG:IStemwmkl PLC i systemy SCADA 45 30| 15 30|15
w pomiarach i sterowaniu
49 | Przedmiot obieralny 07: Projektowanie o$wietlenia 60 || 15 45 15 45
50 |Przedmiot obieralny 08: Uklady elektroniczne w praktyce 60 || 30 30 30 30
51 |Przedmiot obieralny 09: Aplikacje mikrokontrolerow LY 30 15 15 3
52 |Przedmiot obieralny 10: Diagnostyka temperaturowa 30| 15 15 2
53 |Przedmiot obieralny 11: Zaawansowana infrastruktura pomiarowa 30| 15 15 2
54 |Przedmiot obieralny 12: Technologia sceniczna LY 45 15 15| 15 15| 4
55 |Seminarium dyplomowe 30 30 15 15| 2
56 |Przygotowanie pracy inZynierskiej 30 30 30| 16
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RAZEM : —_
Egzaminow: 3 3 3 3 3

Oznaczenia: Uwagi: Zalacznik do pisma : Zatwierdzenie :

— egzamin zaznaczono przy pomocy — zaliczenie wszystkich zaje¢ nie koficzacych po sem. czas praktyki rodzaj praktyki Uchwala nr 97/2024-2028
przyciemnienia pola wskazujacego si¢ egzaminem — na podstawie biezacej Obowiazuje od : Senatu Akademickiego PP
tygodniowa liczbg godzin. kontroli postgpéw w semestrze I\% ogolnotechniczna 1 pazdziernika 2026 r. Data :

lub kolokwium koncowego. VI specjalistyczna Zmiany : 22 kwietnia 2026 r.




